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Исследуется сдвиг частоты излучения короткого интенсивного лазерного импульса в синюю сторону при его взаимодействии с ионизуемым им газом (см., например, [1]). Показано, что величина частотного сдвига определяется как потерями энергии лазерного излучения на остаточную энергию, так и потерями энергии на преодоление потенциала ионизации [2]. Найдено, что величина частотного сдвига зависит от способа фокусировки лазерного излучения на объем газа: величина частотного сдвига при фокусировке импульса на границу газа оказывается большей, чем при фокусировке импульса внутрь газа. Представлены результаты для ионизации гелия при атмосферном давлении и умеренных интенсивностях лазерного излучения (1015-1016 Вт/см2).
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